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摘要(译)

本发明提供内窥镜洗涤消毒装置，其使用流体，对包括具有相互不同的
流体通过特性的多种内窥镜管路而构成的内窥镜进行洗涤消毒。在该内
窥镜洗涤消毒装置中，设有流体调整供给机构，其可根据上述内窥镜管
路的流体通过特性，将上述流体的压力或流量在上述每个管路都调整到
预定的设定值，同时，将上述流体供给到上述内窥镜管路中。还设有测
量机构，能测量流过上述内窥镜管路的流体的压力或流量。还设有检测
机构，以上述测量得出的测量值和上述设定值为基础来进行比较运算，
由此来检测出上述内窥镜管路的堵塞状况。而且，上述设定值，被设定
成测量机构可对上述流体的压力或流量进行测量的值。
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